
























专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20180290176A1 公开(公告)日 2018-10-11

申请号 US15/948169 申请日 2018-04-09

[标]申请(专利权)人(译) 柯尼卡株式会社

申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达INC.

当前申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达INC.

[标]发明人 FUKASE HIROKAZU

发明人 FUKASE, HIROKAZU

IPC分类号 B06B1/06 H01L41/04 G01N29/24 G01N29/32 A61B8/00

CPC分类号 B06B1/0685 B06B1/067 H01L41/04 G01N29/2437 G01N29/32 A61B8/4444 B06B2201/76 G01N29/223 
G01N2291/02475

优先权 2017077231 2017-04-10 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括：声学元件，其产生超声波并检测超声波;在与测试对象
侧相对的一侧支撑声学元件的支撑件;散热材料设置在支撑件的与声学元
件相对的一侧上，其中由包含导热材料的衰减材料制成的衰减/导热材料
设置成与散热材料接触。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/384ca438-aa5a-4401-873b-b7649fbe9e6e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063710269/publication/US2018290176A1?q=US2018290176A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180290176%22.PGNR.&OS=DN/20180290176&RS=DN/20180290176

